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В последние годы особенно успешно развивается направление, связанное с созданием оптических плазмотронов с газодинамическим окном (ГДО) для введения в камеру поглощения лазерного излучения, которые используются для резки металлов, нанесения покрытий, получения микро и нано структур.
При выполнении работ была использована экспериментальная установка на основе [image: image2.png]CO,



-лазера с мощностью до 10 кВт, позволяющая получить непрерывный оптический разряд. Проводилось измерение теплового излучения от плазмы, образованной непрерывным оптическим разрядом. При проведении экспериментального исследования газодинамического окна измеряли расход рабочего газа, давление в приосевой области. В ходе выполнения исследования получено уравнение регрессии, связывающее давление газа на входе и в приосевой области ГДО. Выполнен  канонический анализ уравнения регрессии и получены параметры оптимальной работы конструкций ГДО, которые рекомендуются при разработке конструкции оптического плазмотрона.

Экспериментально определены режимы “обдува” непрерывного оптического разряда рабочим газом, обеспечивающим максимальное разрежение в приосевой области ГДО оптического плазмотрона.
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